Jméno: Ondiej MUSIL, Bc. Osobni ¢islo: E21N0023P

Priabéh obhajoby diplomové prace:

Dotazy oponenta zodpovézeny.
Dopliiujici dotazy:
Jak bylo Fizeno mnozstvi a rovnomérnost nanocastic pii depozici metodou airbrush?

Klasifikace: Vyborné
Datum obhajoby: 16. ¢ervna 2023
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